
定制聚四氟乙烯多口反应瓶盖 耐腐蚀 高纯度 Gl32 Gl45 实验室瓶盖
货号: PL-CP363

简介

探索专为极端耐化学性和零析出实验室环境设计的高性

能定制聚四氟乙烯多口反应瓶盖。我们精密设计的GL3

2和GL45瓶盖提供可定制的配置，确保为严苛的工业应

用提供安全、防漏的流体传输和可靠的性能。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

痕量金属分析 用于分析化学中，密封装有用于样品消解的强腐蚀性矿物酸的容器。 防止因浸出或大气颗粒物造成的样品污染。

药物合成 在复杂的有机反应过程中，为试剂添加和温度监测提供多端口接入。 能够在惰性环境中精确控制反应参数。

半导体蚀刻 管理晶圆制造工艺中使用的超高纯度蚀刻化学品的输送和储存。 确保最高水平的化学纯度并防止设备腐蚀。

电池研究 作为电解质测试容器的瓶盖，用于在惰性气氛中处理对空气敏感的材料。 提供气密密封，防止空气进入和水分污染。

环境监测 用于需要立即用强酸保存的现场样品的采集和储存。 保证样品稳定性并防止与容器瓶盖发生化学反应。

中试工厂放大 作为小规模制造和工艺开发中玻璃反应器的定制接口。 定制端口允许工业传感器和管路的无缝集成。

生物技术发酵 为需要无菌气体交换和取样的小规模生物反应器提供惰性、可高压灭菌的瓶盖。 可承受重复的灭菌循环而不会损失密封性能。

参数 PL-CP363 规格详情

型号标识 PL-CP363

主要材料 高纯度原生聚四氟乙烯 / 全氟烷氧基烷烃

接口类型 标准 GL32, GL45（其他尺寸可定制）

配置 完全可定制的多口设计

端口数量 可定制（根据直径，1至6个以上端口）

端口螺纹类型 可根据定制要求提供公制、NPT 或 UNF 螺纹

温度范围 -200°C 至 +260°C（取决于材料）

耐化学性 通用（除元素氟和熔融碱金属外）

制造方法 端到端定制数控加工

纯度标准 无金属离子或有机污染物浸出

尺寸 根据用户定义的 CAD 或规格定制制造

密封垫圈 集成聚四氟乙烯密封圈或可选氟橡胶/三元乙丙橡胶 O 型圈
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